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摘要(译)

提供一种超声波探头，超声波成像设备及其制造方法。超声波探头包括
后块，其上形成有布线图案的柔性印刷电路板，压电晶片，接地电极
板，声匹配层，声透镜和多个槽。在后块，压电晶片和声匹配层中的至
少一个中形成孔，并且以矩阵阵列的形式形成布线图案，因此可以改善
振动特性和聚焦以获得清晰的图像。
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